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(g) Hochvakuum-Beschichtungsaniage 

@ Hochvakuum-8R3chichtungs8nlagc zum Beschichten 
einer Folie, welch e in cinemdurch mechnnische PumpRii 
und zumindest emer Diffusi'onspumpe evakuierbaren Va- 
kuumkesacl von einer Vorratsrolle ahgcwickGlt und iiber 
cine BcschichtungawHlzo 2u eincr Aufwickclrolle gcfuhrt 
wird, wobtji unterhalb der BBSchichtungswalzc zum Vcr- 
dampfen des Beschichtungameterials eino Vordampfor- 
bank angeordnet ist. dadurch gekennzeichnet, daB der 
VRkuumkossei (1) durch erne Trennwand (26) in eine dio 
Vorratsrolle (21) und Aufwickalrolle (22) aufweistjnde 
WIckelkammer (27) und efne Baschichtungskammer {2U) 
aufgerteilt ist, welche die VGrdampforbank ('24) enthaltund 
in die zummdast ein der Verdampferbank (24) gegenuber- 
liegender Bereich der Bosch ichtungswalza (7) ragt. In wel- 
chem die Boschlchtung der Folie (20) erfolgt. dafS dio me* 
chanffichen Pumpen (IB- 18) zum Evakuiaren der Wickel- 
kammer (27| und der Befichichtungskammer (28) ange 
ordnet und die Diffuslonspumpe (14, 15) ausschflelSlich 
an der BaschichtungBkammor (28) {ingeschlossen ist 
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Bcschrcibuiig 

Die Brfindung bcirifR cine Hochvaicuum-Beschichtungs- 
unlagc ziim Bcschichicn dnci: FoUe, wclchc in cincni durch 
ruirchiLiusclie Pumpuii urui /.uiniodesl cixicr Diffusioas- 5 
puinpe (ivukuicrbarcti Vakuumkcssel von eincr V^rraLsrollii 
abgcwickcU und Ubcr cine Bcschichiungswaize z.u cincr 
Aur-wickclroUc gclTihrt wird, wobci unlcrhalb dcr Bcschjch- 
Lungswalzc /um Vcrdainpfcri dcs BcschichtHn.gsniaUynal.H 
einc Vf rdaiupfta-barik; nngcoitlncl. ist. lo 

Btschichaingsanlagcn dcr voi-stchcnden Art werdcn ziini 
Dcschjchr.cn von PoLiea niit eincr MeiaUauflagc cingcscizt 
vud si nd allgcjiixjin bckanxiL. Sic wcisuo cirie auf Schicncn 
vcrfahrbare Grundfehreinhcit auf, wclchc luit cinL'x Rc7.i- 
pjcmcopjaac dichicad gcgcn cLdc otTcnc Stirnllachc dcs Va- 15 
kuumkesscU fahrbar ist. Auf der dann den Vakuuiukesscl 
bcgrcnzendcxi Scitc clErRczipicntiinpLatte sind trin Aufwick- 
Icr, ein Abwicklcr und obcrhalb ciniir iin VakuiJinkcssc! 
ort5fcst angcordncten Vcrtlajupferbanlc cine Bcschichrungs- 
waize fur die Folic, cin Bcschichiungsfcaslcr und wcilcrc »> 
Bauteile angeordDcL ZurEntnabme einer fertig beschichLe- 
ten FoLitinroLle aus der Anlagc und zum BixibriDgen cincr 
Roile soil der zu bcschichiendcn PolLc faJirl die Gruiidfah- 
rdnhcii uiji den vod il\rcr Rc/ipicotcnplatlc gctragcncn 
B auteilen aus deiu VakiiuniJa^sel heraus, so daB AafwicWer 25 
uod Abwickler zugangiich wetxlen. 

Da wiihrcttd dcs Bcschichtungsvoi^gangcs im Vakijam- 
kcsBcl HochvalcuuTU herrschcn muB und das Vfoluincn dcs , 
Vakuujtikessels wcgeo clcr Abinessungon der zu beschich- 
tfinden !FoUe und der in ihm uDteizubringeDdcn verfabrens- 30 
icchnischen Einrichtungen groB ist, daucrt cs nach dcm Iiin- 
fahrcn dcr Wickclcinhcit und dcni dichtcndcn Aufsctzca dcr 
RezjpiontenplaLtis auf die Stimscite des Vakiiunikessksls rela- 
tiv lao^c, bis in ihm das erfonicHlchu Hcxrhvakuiuu cczuugt; 
isL Abgcschcn davon, dafi cine solche Zcit nicht fOr die Pro- 35 
dukiion zur Ycrfugung stchi, wird wahrcnd der Abpumpxcit 
durch die jnechanischen Pumperi und dieDifFusionspurapon 
rdati-v vicl cltiklrische Enetgie vurbraochL 

Dcr Eriindung licgt. d^is Problem zugnindc, cioc Hochva- 
kuum-Beschichtungsanl^ge dcr eingang-s gcnanntcn Art so 40 
auszjibLlcfen, daB jiach dcm S<:bUcficn ihrcs Viikuurnkcsscls 
daa fur den Beach ichtniigsvorgang crforderlichu Vakuum 
mogLichst niscb und cncrgiesparcnd. cr/.eugt wcrden kann. 

Dieses Problem wird erfiDdungsgcinaB dadmxib gelost, 
daB der Vakuajakesscl darch Liluc IVennwand in liinc die AS 
VormLsrolle und AiifwickelroJle aufweiscndc Wicke.lk;im- 
mcr und cine Bcschichiungskiunmcr aulgetcili ist, wclchc 
die Vcrd-aiupfeibank cDdiiill und in die zumindcst cin dcr 
Verdampferbank gcgBDiiberliegenderBereich derBeschich- 
tungswalzc ragt, in welchem die Beschichtung dcr Folie er- 50 
fol^i, daii die mcchanischen Pumpcn zuni Evukuicrcn dcr 
WickclkQiUDicr und dcr Beschichiungskammcr aDgcorcInci 
und die DifFiiKionapnrnpc ausschlicBlich an der Bcschicb- 
Lungskaminer angeschlosscn ist. 

Durch dicse crGndungsgiimiiBc Aiifteilung dea Viikuum- 55 
kcssclfi in cine Wickelkajnmcr und cine BcschichlungRkam- 
mcr braucht die DifTusionKpumpc uur noch das gcgcniibcr 
deia GesamtvoluEnen des Vakuumkessels relaiiv gcringc 
VoluDicn derBeschichLungskamnier iibcr das durch die ine- 
chiioischcn Vakuumpurnpcn crrcichbarc MaB 7,u cvukuicrcn 60 
und Dur dort cin Hochvakuucn zu crzcugcn. Deslialh kann 
nach cLtm SchJieOen dcs Vakuumkessels der Bcschichtungs^ 
vorgajig .friiher beginnen als bei den bisbcr bckannlcn Anla- 
gen, wodurch die ProdukD vital dcr crfindungsgcmaBcn An- 
lagc hc5hcrwird und sic wcnigcr clckirischc lincrgic bcnoiigt M 
aLs biahcrigc Anlagen. 

Die Bescbichtungskaiumcr kuoii bcjiondcrrt kleiii ausgc- 
bildct werdcn, wcnn gcma/3 cincr vortcilhaftcn Wcitcrbil- 
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dung der ErfindLmg der Vakuurnkcsscl rcchUx:kigL-ri Qjier- 
schniu hat und die Verdampferbank auBcrraitiig ouhc dcr 
Vortlcrwand dcs ValcuumkcsscJs angcordnct ist. 

Die Trcnnwand bchindcn nichl den Blick von dcr Vonlcr- 
wand des Vikuinnkcsscls durcli cin Scliuuglas auf die Ver- 
dampferbank^ wcnn sitiiu) Vakuunikesacl vojii Kesselboden 
hinicr der Vcixlanipfcrbank: hochgcCuhrt und oberhaib der 
VcitJampfcrbank iibcr dicsc hinwcg 7.ar Kcusclvordcrwnnd 
vcdiiuA. 

Die Bcschi-cbturigswal/jc kcirirUu vo'Jlsliinclig in dcr Be- 
schichtungsicainmer angcordnct scio. Bcsondcrs gcring isl 
das Volumcn dcr Bcscliichcungskiinimcr, wcnn gemafl cincr 
aiKk'-rvji "Weiterbil clung dcr Erfindung die 'B unnwimd ober- 
b;jlb der VcrflaniprerbMnk cii^e Dure lihruc hung aiifweist, 
durch welches hindurch die Bcschichmngswalzc ragi. Bci 
cincr solchcn Ausfiahrungsfona bcreitct es keinc Schwicrig- 
keiten, die BuseliichtungsJcammer gegeniibcr dcr Wckcl- 
kaminer ausiT-icherid ab<licht>er.i. 

KcibuEigcn ^wischcn dcr Folic und dcr Tncnnwand dcr 
Bcschichiungskamiuer konnen vcriiiicden wcLxIen, wcnn die 
Beschichtungswalze nriit ihncr Folic gegcn den Rand der 
].>urchbrechung dun:h eine Spaitriichlung beruhrungslos ab- 
gcdichict isr. 

Ublichcru'cisc sind in Bcschichtungsajilagcn Fur Folicn 
der AuFwickJcr und Abwickler ncbeneinander und die Be- 
schichtungswaLzc darunter zwischen deni Aafwickler und 
Abwickler angcordnct DcrPlatx in cincm durch cine IVcnn- 
wand in Aufwickelkaanrncr un(3 Bcschichiunggkaniincr auf- 
geteillen Vakuuntkessel wird bcsondcrs gut gcnuty.t, sto dnQ 
seijn Geaamtvolumisn klein sd.n kann, wcnn dcr Aufwickler 
und Abwicklcr Ubcrcinandcr und die Beschichmngswalzc 
die Vorraisrollc scitUch hicczu nahc der Vonlerscilc dcs Va- 
kuurnkcsscl.s angeonlnct simi 

Die I'lrcnnwiuid cxschwcit das Herausfahren dcr Gxund- 
fahrcinheit mit ihrem Aufwickler und Atwicklcr aus dcm 
Vakuumkcsscl nicht, wcnn sie als Teil dcr Gnindfahrcinhcit 
ausgcbildel und zwischcn ihrcr Lagerplatte und der Bczi- 
pienlcnjjlattc befcsligt ist. 

Bcim Vcrfahrcn dcr Grundfahrcinhcii relativ zum Vaku- 
umkcsscl konimt cs zu cincr I^clativbcwcgung zwischcn dcr 
IVennwaiid und der Waudung des Vakuumkessels. Uui dabei 
eine Bcschiidigung dcr erfortleriichen Dicbtung zwischcn 
dcr Trcnnwjuid m\d dcr V/ahdung dcs Viikuurakcsscls zu 
vcrhindcrn, isl es vortcilhttlt, wcnn zur Abdicbtung dcr 
IVcunwand zur Waudung dcs Vakuumkessels hin einc auf- 
bifLsbarc und dadurch Lni Qucrschmlt veran<ierliche 
Schlauchdichlung vorgeschcn ist. Bine solche .SclUauch- 
dichtung kann im nicht aufgeblascncn und dadurch nicfaL 
dichtcnden ZusLand eine wescatJich geringcrc Ausdchnung 
aijfweisen, so daB vie! Spiel zwischcn der Dichtung und der 
Wnndung ist und es dcshalb 'beiiu HcrauRfjUuen dcr Grund- 
fahrcinhcii uuch bci grobcrcn Tolcranzcn nicht zu cincr Bo- 
riihrung zwischcn dicseo Tbilun karnnuin kann. 

Die Dichtung blast sich beini Eraeugen des Vakuums von 
selbat auf und dichtet de.NbaJh autoLnalisch die Be.-ichich- 
tungskarumcr gcgcnubcr dcr Wickclkumnicr ab, wcnn gc- 
iniiB cincr andercn Wcilerbildung dcr Edinfiung dcr Tnncch 
raum der Schlauchdichlung cine Atmosphiirenverbindung 
aufwelst, 

r>cr Absijuid zwischcn Schlauchdichlung und dcr ihr gc- 
gcn Ubcrlicgcndcn Wandung isl im nicht aufgebluKcncn Zu- 
sland der IDicbtung bcscnuicnj groB, wcnn die Schlauchdieb- 
lung eincn EinbDulbcrcich hat, wclcber bci glcichcm Druck 
im Inncrcn dcr .Schlauchdichlung und auBcrhalb von ihr au f- 
gnind dcr HliiRJiziiat dcr Schlauchdichriing cine in die 
Schinuchdichtung hincingebogeue SVllung cinmnuut. 

Bcsonck:rs vortcilbaft i.it die Schlauchdichlung gcfonnl, 
wcnn sic die Form cincs xcchicckigcn U-Profds hat und dcr 
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cini»i5bculU5 Bcrcich sich 7.wi«:hco den Schwikdn (ics U's 
auf tier KcssclwanduDg /.ugcwandien Scilc bc6 ndcL 

Die Trcnn wand brauchi nichi so siabil zu scin, daR sic dcr 
bci Ausfull von Vakuumpumpcn odcr Vcndlcn maximal 
uiogiicliKn Dnickdiffcrcnx y.wiscbcii dcr WickcIkaTriijicr 
and dcr Bcschichlungskaiumw witlcrslAihcn kitim, wt^nn in 
dcr T»*ennwand cin bci cincr unzulaRsigen Druckdifl'crcnz 
zwiKchcn dcr Wickclkammcr und dec Bcschichlungskiixn- 
incr zu jewials niwlrigi^rcu .DruckNcitc hiii OfTncndcs Sichcr- 
bcilsvcntil juigcordnct ist. 

Die ErQndung ULBt zahlrcicbc AusluJiruDgslbmicn xu. 
Zur wcitcrcn VcrdcuUichung ihrcs Grundprinzips isi cine 
davoo in dcr Zxrichnung dargiisUiUt und wij<i nfichfolgciKl 
bcschriebcii. I>it5 Tfiichrmng zcigt in 

Fig. I cine ScitcQaosichi cAncr l-Iochviikuuni-BcBchich- 
cungsaiilage nach der ErfiDdung, 

Fig. 2 cinen schcmalischen Quciscbnitl durch einen Va- 
luiLurikcsscl dcrBescihichlungxaahigc, 
* Fig. 3 cincn Qucrschnitl durch cincn DichmngKbcrcich 
i n ncrb alb des Vaku u nikcssel b . 

Die Fig, 1 zeigt einen Vakuurakessel 1 rechtockigeii 
Qucrrjchnitt.s, in welch em dzs Beschichtiingsverfahren ah- 
liiufl. Rccbts Qcbcn dcni Vakuiunkcsscl 1 ist cine Cirundfah- 
rcinhcil 2 aiigcordnet, wclchc aul\Schicncn 3 vcrfal\ibar ifit 
Die GniDdfalireinhciti hat EixieRe7.ipienU5nplaLte4, wciche 
sich durcb VerfaKrcn der Grundfahreinhdt 2 nach links 
dichteod auf die rcchtc Stirnflachc clcs Vokuuiukcsscls 1 
aur:>et5f.crj lilBl. Aus derllczipiciilcnplattc 4 nigcn zmii Vaku- 
ujnkcsscl 1 bin ein AufwickJer 5 imd ein AbwickJer 6. Wei- 
terhiD ist in etwa auf halber Hoho zwischcn dem Aufwicklcr 30 
5 und Abwickler 6 cine Beschichtungswalzc 7 und daninter 
cin BeschichtungsfcnsLcr 8 dargcsicllt. Wickelirioiorcn 9, 10 
a»:if der rium Vakuumkessel X ahgcwandtcn Seita der Ilezi- 
pientenplatLe 4 diencn dein Antxieb ties Aufwickiers 5 und 
Abwicklcrs 6. Eine Lagciplalte 11 an dcr deoi Vakuunikcs- 
scl 1 zugewandtcn Seitc der Gnindfahrcinhdt 2 lagcrt die 
der Re7.ipieutcnplaLte 4 abgewundlien Er.iden des Aiifwick- 
lers 5 und Abwlcklurs 6. IJm ein ICippxin der GniridfMhniin- 
hcit 2 aufgrund dcr in Fig. 1 vor seiner Rczipicntcnplattc 4 
angeordnetcD Massen zu vcxmciden, Lst die Gnnidfahrcin- 
bcil 2 an ihrer vordersten, dcni Vakuumkcssei 1 7,ugewand- 
tisn oberslen SlcLle mil RoHen 12 in einer Schicne 13 abge^ 
fitiijzt, wclchc obcn aus dcrn Valmurnkcsscl 1 herauRnihrt. 

ZurEvakuicrung des Yakuunikcsscls 1 sind unicrhalb dcs 
Vakuumkessels 1 zwei IHfifusiouspumpen 14, 15 ang^eord- 
net- WcitBihin belindct'sich ein'Safy/mccHanischer Piimpcn 
16, 16tt, 17, 18 hintcr dcrn Vakuunikcsscl 1. Zu Begin n cincK 
BeschichiungsvocgangcK wird eLnc Rollc dcr zu bcschich- 
tenden Folic auf den Aufwickler 5 gescboben und die Folic 
dann Ober nicht. gc7xngtc Umlcnkwalaen und der Bescbich- 
Uingswolze 6 zum Aufwickler 5 gcfulut. Dann faJui rnon cUc 
Gmndi'ahrcLnhcir 2 in den Vakuuinkcsscl 1 hincin, bis ihrc 
RezipicntenpiaLLB 4 den Vakuunikcsscl 1 verschlicBt An- 
schlieBend evakmert man den Vakuuinkesael 1 niit den nicr 
chanischco Pumpen 16-18 und einen 'Ifeilbercich mit den 
DilTusionspumpcn 14, 15. 

Die Fig. 2 zcigt sxhcrnatisch im Vakuunikcsscl 1 <lcn Ab- 
wickler 6 und dariibcr den Aufwickler S. Weiteriain ist zu stir 
ben, daJ3 dch dieBeschichtungswalze7 vor dem Aufwickler 
5 und clem Abwicidcr 6 in ctwa In halbcr Hohc zwischcn 
dicscn bcfmdct. Zu bcschichicndc Folic 20 IHuft von cincr 
auf dem Abwickler 6 angeordnclcn Von^aLsroUc 21 iibcr die 
Bcscbichtungawalzc 7 zu cincr AufwickclroUe 22 auf dem 
Aufwickler 5. 

OnsfcKt im VakunmkcRscl 1 ist an ihrcr Vorderwand 23 
angTi:nzend cine Vcnlauipfurbank 24 angcordjiel. Aus ihni. 
dainpfl das BeschicbLungsmalwial duich das Bcschich- 
tungsfcDstcr 8 gcgcn cincn Bcschichlungsbcrcich 25 dei Vo- 



lie W auf der Bi:.scbich lungs walz.e 7. 

Wichfig fiirdic Erlindung ist cine von dcr Grundi^ircin- 
hcii 2 gchallcnc Ttcnnwand 26, wciche bci in den Vakuunn- 
kcsscl 1 cingcfahrencr Gnindfahrcinbcit 2 den Vakuuoikcs- 
sel 1 in einc n.^lativ gjoI3e Wick clka miner 27 nnd einc wc- 
auiiUich klcincre Bescliichf.ungskaniiuer 28 unLertcill, In dic- 
scr BeschicluungfiUanimcr 28 Kind die Vcniampfcrbank 24 
und daB niit der Gnrndfahreinhcic 2 vcrt'ahrbarc Bcschich- 
Uingsfenslur 8 angwmlnet. Weitcrinn ragL von oben her 
durcli eine Diircbbreehung 29 der Ta^rinwand 26 uin den Be- 
Bchichlungsbercich 25 bildendcr untercr Tcil der Bcschich- 
lungswaU^c 7 in die Bcschichtungskamincr 28, wobci cine 
SpalUlichh:ing 30 mid das Besckiichtungsfenstcr 8 fur eine 
ausreichcntlc Abdichtung gcgeniiber der WickclkaTiiMicr 7 
Rorgcn. 

Die in Fig. 2 schematisch angedcuicien DiJTuBionspujn- 
pcn 14, 15 sind ajisschliefilicb mit der Beschichtungskam- 
nier 28 veibunden. wJlhrend die jiiechanisehcn Pumfien 16, 
17, 18 und 1<>D, 17a und 18a zuni Bvakuicrcn dcr Wickcl- 
kanuucT 27 und dcr Bcschlchtung.skanmier 28 diencn. Uni 
bei cinem AusfaJl von l\irtipen i4-;i8 oder einer andcren 
Stoning zu veihindeni, cbifl die 'JVennwand 26 mit einer ho- 
hcn Druckdiffctcnz bcaufschUgi wind, ist in ihr ein .Siclier- 
hcitsvcndl 31 angcordjicl, welches bci cincr zu liohcn 
l>nKkdilfercnz zur jewciligcn Seite dcs geriiigcrcri Druckes 
zu oHnen verniag. 

Zur Abdichtung der 'H-cnnwand 26 zur Vordx^rwand 23 
und dcr Ubrigcn Wandungdcs VakuunikcsRcls 1 dicnt cine in 
Iflg. 3 im QuorschniM: dargcstolllxt Schlauchdichtung 32. 
Diese hat zwischcn zwei parallclen, seitlichcn Schepkcln 
33, 34 einco Einbeulbercich 36. Bci glcicbcm Druck im In- 
ncreo der Schlauchdichtung 32 und auBcrhalb von ihr 
nimmt <ier Einbeulbercich 36 die diirgcslclltc, eingebeuLOs 
Slellung ein, so d;iii die Schlauchdichtung 32 gulen AbsUind 
von cincr WandHachc 37 hal, zu dcr bin sic bci Vakuum im 
Vakuumkcs.scl 1 abdichtcn soli. 

Die Schlauchdichtung 32 hat eine in sic hjnci.nfuhrendo 
Atinosphaninverbindung 35, so .iiaB in ibr sUiLs dcr Aliuo-- 
Bpharcndriick herr-scht. Wcnn in dem Vakuumkcsscl 1 Un- 
Lerdruck crzcugt wird, dann diuclct der Atmosphaxcndruck 
tlen Einbeulbereicb 36 nach auBen gcgcn die Wandflache 
37, was strichpuoktiert dai-gcslxillL wiuxle. Auf dicse We:isc 
cniKieht nut bci IJntctdruck itn Valcnumltcsscl 1 cine Dicht- 
wirkung. 
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Bc'/ugszei c h e n li s to 



1 VokLjujnkcsscI 

2 Grundfahreinheit 

3 Schiene 

4 Rczipicntcnplattc 

5 AulSvicklcr 

6 Abwickler 

7 Bcschichtungswalze 

8 Beschichtungsfcnstcr 

9 Wickchnotor 

10 Wickclmotor 

11 LagexpIatlB 
12RoUe 

13 Schicne 

14 Diflusionfipuinpc 

15 Diflusionspuinpo 

16 nuichanisclie Pumpe 

17 mecbanischc Pumpe 

18 mecbanischc Pumpe 

19 uiechanischc Punipc 

20 Folic 

21 Vorralsrollc 
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22 AiifSvickelfuUc 

23 Vorcicrwajid 

24 Vcrdanipfcrbank: 

25 Dcschichtuiigsbcrcich 

26 Trcnnwand 

27 Wickclkamuier 

25$ Bcschichoingskamnicr 

29 Durchbrcchung 

30 Spaluiiclilung 

31 Sichtxhiritsvcntil 

32 Schlauchdichtung 

33 Scheokel 

34 Schiinkcl 

35 AlTTiospharctivcrbindung 
36' Einbculbcrcich 

37 Wandfiachc 
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Palentaiisprilchc 

1. Hochvakuum-Bcschichtungsanlagc zucn Bcschich- 20 
ten einer Folic, welch e in eiDem durch mecbacusche 
Pjicnpcn und 7.uTnindest einer DifFuxionspumpe cvaku- 
icrbarcn VakimnikcsKcl vod einer VbrratsroUc abgo- 
wickclt uod Cibcr cine Bcscbjchiungswaizc 7u cincr 
AufwlckelroUe gefiihit wird, wobei unterbalb dcr Be- 25 
scbichtuogawaize zum Verdampfcn dcs Beschich- 
tungSDiQterials cine Vexdainpfcrbaiik angcordnct ist, 
dudurch gekennzdchncl, daB dcr Vakuumkesscl (1) 
durch eino Ttennwand (26) in eine die VcjiraLsrollc (21) 
und AufwLckelioUe (22) auiSveisende 'WickBlkanimer 30 
(27) und cine Beschichcungskamuier (28) aufgcteilt ist, 
wclchc die Vcrdampfcrbank (24) cnthiilL und in die zu-' 
minriisst ein dcr Verdanipibrbank (24) gtsgBniibcriic- 
gcndcr Bcicich der Beschichtungswaize (7) ragt^ in 
wclchcm die Bcschichl-ung dcr Folic (20) erfolgt, daB 35 
die mcchaiiiscbcn Pumpcn (16- 18) zum Evaiaiicrcn 
cJer Wickelkammf r (27) uiirl der Beschicbtungskani- 
iner (28) angeordnet und die DifFuaionspuinpc (14, 15) 
ausschlicBlich an dcr Bcschichtungskiimmer (2S) angc- 
schlosscn ist. 40 

2. HochvaJtuuiTi-Beschichbingsaniage nacb Ansprucb 
1, da(lun:!i gektnnxcicbr.ict, daB cIlt Vabiurnkt'sscl (1) 
rcchlcckigcn (^ucrschnitu hat und die Vcrdampfcrbank 
(24) aiiBermiiiig nahe der Vordcrwand (23) dcs Vaku- 
ujokes^sck (1) angeordnet. IsL AS 

3. HochYakuiim-BcschichLungs7mIagc nach den An- 
sprllchcn 1 odcr 2, dadiirch gclccnnzcichnct, duB die 
TrcDDwarid (26) im Vakuumkesscl (1) vom Kcssclbo- 
den h inter der Vcidampferbank (24) hochgefUhrt und 
obcrhalb dcr VerdainpFerbank (24) iiber diesc hinweg 50 
zur Vordcrwand (23) dcs VakuumkesBcls (1) vcrlauft 

4. Hochvakuum-Bcscliichiungsanlagc nacb Ansprucb 

3, dadurch gekennz-eicbnct, (laB die 'lYccinwajul (26) 
oberhaib der Verdampfexbank (24) eine Durchbro- 
cbung (29) aufweisl, durch welcbe binduicb die Be- S5 
schichmngRwalzc (7) ragL 

5. Hochvakiium-BcKchichtungsanlagc nacb Ansprucb 

4, dadurch gekennzeicbnet, daB die Beschichtungs- 
waJ:ze (7) nilL ihrer Folie (20) gegentlber dcm Rand dcr 
Durchbrcchung (29) durch cine Spaltdichtung (30) be- 60 
riihrungslos abgcdichtct isi. 

6. Hochvakuum-Beschichtungsajilage nach zumindcst 
einem dcr vorangehenden Anspriichc, dadurch gckcnn- 
zcichnct, daB dcr Aufwicklcr (5) und Abwicklcr (6) 
Ubcrcinandcr und die Bcschichlungswalzx; (7) scidich 6S 
hicrzu nahc dcji" Vordcrwand (23) dca Vakuumkcssch 
(1) angeordnet sind. 

7. Hochvakuum-Beschichtungsanlage nach zumindcst 



eineia der vonuigehendra Anspriichc, dadurch gekerirj- 
zcichnct, dafi die Trcnnwaud (26) als Tcil dcr Grund- 
fajircinheii (2) ausgcbildct und zwischcn ihrcr Lagcr- 
plaltc (11) und dcr Kczipicntcnplatte (4) bcfcsiigr isf. 

8. ITocbvakuu!n-Beschichtungsanlag« nuch 7Ainiinck\sL 
cincm dcr vorangehenden Anspriichc, dailurch gekcno- 
zeichoci, daB yxiv Abdichfung dcr TVennwand (26) zur 
Wandung dcs Vakuurnkcsscls (1) bin cine aulljlaKbarc 
und daduich Lm QucrjjchniU vcranderlichc Schiaucl> 
tiichlung (32) vorgeseheri ist. 

9. Hocbvakuum-BcschichfungsarLbigc nach Anspruch 
G, dadurch gckeanzcichnet, daS der Innciiraum dcr 
SchlaucbdichUing (32) cine Atincwphfircnvcrbindnng 
(35) aufweisl. 

10. IIochvalaiUTTi-Bcschichtiingsanlage nach An- 
sprucb 7, dadurch gckennzeichnet, daB die Schlaucb- 
dichning (32) einen Einbeulbercich (36) hat, welcher 
bei glcichetn Dmck im Tnnercn cfcr Seblauchdichlung 
(32) und auHcrhalb von ihr aufgrund dcr ElasriziUU dcr 
Schlauchdichtung (32) cine in die ScbJauclidichlung 
(32) hineingebogene Stellung einnitnmt. 

11. Hochvakuum-BexchichtungsanLagc n;ich An- 
Bpruch 8, dadiuch gckcnnzcidinci, dafJ die Schlauch- 
dichtung (32) die Form cincs jechicckjgcn U-Prorils 
hat und der Einbeulbercich (36) sich zwixchen den 
Scbenkeln (33, 34) dcs U*s auf dcr Kesselwandung zu- 
gewandtcn Scicc bcfindct. 

12. Hochvakuuiu-l^chichtungsanlagc nach zuinin- 
dest eincra der vorangehenden Aiispriiche, dadurch ge^ 
kennzeichnet, daB in der TVennyvand (26) cin bei einer 
unzulassigen Dmckdiffcrcnz xwischcn der Wickcl- 
kammcr (27) und dcr Bcschichtungskammer {2S) zur 
fewcils nicdrigeren Dnick.scite hin olfncndes Sichcr- 
l3u.tsvcnliL (31) angeordnet isL. 
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